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摘要(译)

本发明公开了一种能够稀释并测定试样的试样分析装置。此试样分析装
置具有：测定试样并根据该试样中的被检测成分的浓度生成测定值的测
定部件、以及存储用于定义所述测定部件生成的测定值与所述成分的浓
度之间的关系的校准曲线的存储部件。装置收到对标准试样进行稀释测
定的指示后，按一定倍率稀释标准试样，并对稀释的标准试样进行测
定。装置将从所稀释的所述标准试样得出的测定值用于所述校准曲线，
以此求出所述稀释的标准试样中的成分的浓度，并输出根据求出的浓度
和所述已知浓度生成的信息。本发明还公开了一种试样分析方法。
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